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ホットエレクトロン
解析装置

近赤外線透過分光
測定装置

NIRO®-200NX
ニロモニタ

pde®-neo 
赤外観察カメラシステム

PDE-GEN3
蛍光観察カメラシステム

NIRO-8
脳酸素モニタ

MAICO®
MEMS共焦点ユニット

PHEMOS®
エミッション顕微鏡 

iPHEMOS  
倒立型エミッション顕微鏡

PHEMOS-X
エミッション顕微鏡

MiNY® PL 
マイクロ LEDPL検査装置

Dual PHEMOS-X
エミッション顕微鏡

セレンビジコン イメージ管

ストリーク管

電子増倍管 比例計数管 GM計数管

APD

フォト IC

光電管

CdSセル

PbS 光導電素子

サイドオン型
光電子増倍管 (PMT)

ヘッドオン型
光電子増倍管

バイプラナ
光電管

20インチ径
光電子増倍管

マイクロ
チャンネルプレート

PSD
（位置検出素子）

シリコンストリップ
ディテクタ

InGaAsフォトダイオード

NMOS
イメージセンサ

PCD
イメージセンサ

フォトセンサ
アンプ

Si フォト
ダイオード

イメージインテンシ
ファイア (I.I.)

X 線イメージ
インテンシファイア

APイメージャ

マイクロ PMT

サーモパイル

THz PMT

THz I.I.

メタルパッケージ
PMT

放射線
ラインセンサ

HPD 
（ハイブリッド・フォトディテクタ )

フラットパネル
PMT

シンチレータプレート

キャピラリプレート

InGaAs
リニアイメージセンサ

CMOS
フラットパネルセンサ

ファイバ
オプティックプレート

FACレンズ キャピラリレンズ

ミニ分光器

MPPC®(SiPM) SPAD

PETモジュール

MEMS-FTIR

イムノクロマトリーダ

NanoZoomer®
Digital Pathology

NanoZoomer
S20MD

観測衛星「みどり」用
赤外線検出素子

InAsSb
光起電力素子

MEMS-FPI
分光センサ

電磁式
MEMSミラー

イメージスプリッティング
光学系

テラヘルツ波
分光分析装置

テラヘルツ
波長板

放射線
検出モジュール

カラー /
近接センサ

フォトニック結晶
ファイバ

増倍率安定型
APD

イメージング
プレートリーダモジュール

InGaAs
エリアイメージセンサ

Type Ⅱ
超格子赤外線検出素子

赤外
高感度タイプ

CMOS
イメージセンサ

CCD
イメージセンサ

スペースシャトル
実験用センサ

小惑星探査機「はやぶさ2」用
InAsリニアイメージセンサ

ナイトビュア

赤外線 TVカメラ

近赤外 LED

重水素ランプ
       

AQUACOSMOS

UV-LED
スポット光源

3スタック
パルスレーザダイオード

波長可変光源
      

単一周波数ファイバレーザ
Koheras
      

超短パルスファイバレーザ
aeroPULSE

中赤外 LED

ストリークカメラ

エキシマレーザ

UVスポット光源

PMA-12
マルチチャンネル分光器

プラズマプロセスモニタ OPAL-Luxe® 
高ダイナミックレンジ分光器

InGaAsカメラ

エキシマランプ

パルスレーザ
ダイオード (PLD)

X-Yトラッカー 計測ユニット

ホローカソード
ランプ

コンピュータ用
ビジコンカメラ

冷却型
CCDカメラ

ハレー彗星
撮像カメラ

ホトニック
マイクロスコープシステム

ARGUS-100
光顕微鏡用観察システム

FDSS®
蛍光ドラッグ

スクリーニングシステム

FDSS/µCELL
カイネティクスプレートイメージャ

FDSS-GX カイネティクス
プレートイメージャ

OpticalGauge
膜厚計

ピンホール
検査ユニット

HyperGauge® 
面内膜厚計

EM-CCD
（電子増倍型CCD）カメラ

VIM
（顕微鏡用高感度カメラ）

デジタル
CCDカメラ

近赤外用
CCDカメラ

sCMOSカメラ qCMOS®
カメラ

ボード型
CMOSカメラ 2000科学計測用

CMOSボード型カメラ

紫外 -可視
ファイバ光源

ステルスダイシング™
エンジン

軟X線管
       

静電気除去装置
フォトイオナイザ

       

イリスコーダ

水銀
キセノンランプ

PMA-10
マルチチャンネル分光器

フェムト秒
ストリークカメラ

ピコ秒蛍光
寿命測定装置

Quantaurus-Tau®
小型蛍光寿命測定装置

ユニバーサル
ストリークカメラ

イリスコーダ
デュアル

Quantaurus-QY®
絶対PL量子収率測定装置

開放型マイクロフォーカス
X線源

レーザ励起プラズマ光源
(LDLS®)

スーパー
コンティニューム光源

スーパー
コンティニューム光源

SuperK

スーパールミネッセント
ダイオード

ＣＷレーザ
ダイオード

量子カスケード
レーザ

波長掃引パルス
量子カスケードレーザ

フェムト秒レーザ
ORIGAMILCOS-SLM

 ( 空間光位相変調器 )

フローセル

オプティカルブロック

高出力LDバー
モジュール

直接集光型
レーザダイオード

 (DDL)

LD-HEATER
LD加熱光源

MOIL®-ps
超短パルス
レーザ マイクロチップ

レーザ

リニア照射型
UV-LEDユニット

ファイバ出力型
レーザダイオード

SPOLD® 
LD照射光源

TDIカメラ

ボード型 TDIカメラ

Quantaurus-QY Plus 拡張型
絶対PL量子収率測定装置

MoxiePlex®マルチスペクトラル
イメージングシステム

CYTOQUBE®ライトシート
マイクロプレートサイトメータ

汎用画像処理装置
DIPS

汎用画像処理装置
DVS-3000

密封型マイクロフォーカス
X線源

光センサ
光学製品
カメラ
光源・線源・レーザ
製造工程支援機器
半導体製造関連機器
測光機器
ライフサイエンス /
メディカル関連機器

EB-ENGINE® 
低エネルギー電子線照射源

X線ラインセンサカメラ デュアルエナジー
X線ラインセンサカメラX線TDIカメラ X線TDI-CMOSカメラ

凡例

カメラ
光源・線源・レーザ

キセノンランプ

キセノン
フラッシュランプ

すばる望遠鏡用
CCDエリア
イメージセンサ

小惑星探査機「はやぶさ」用
CCD/InGaAs 
イメージセンサ

ポータブル
ラマン分光分析装置


